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摘要(译)

本发明是，分别形成于形成了像素电极的下部基板和形成了公用电极的
上部基板的最上部，并具有在未施加电场时，以特定方向排列液晶的高
秩序取向表面的取向膜的形成方法，其特征在于，含有以下步骤：在基
板上涂布作为有机高分子的聚酰亚胺以及聚酰胺酸和溶剂的混合溶液的
步骤；为在挥发上述溶剂的同时形成有机高分子和溶剂之间的稳定的相
分离以及高秩序取向表面，将上述混合溶液在互不相同的温度下进行2次
预固化的步骤；在180～240℃的温度下完全固化上述预固化的混合溶液
的步骤，上述预固化在-35～-50psi的真空压力下，不足50℃，优选
40～50℃的温度下进行第1次，在同一真空压力下，50～75℃的温度下
进行第2次。
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